PartSens

Partikelmesstechnik
auf Oberflachen

Anwendungen

B Erkennung von
produktionsbedingten
Verschmutzungen
wahrend des Prozesses

- e elmessund__ . .
"‘2 B Uberprifung der
= purnulativ 124 . .
Rt Reinheit von
|2 2 - Werkstiicken
- Produktionsumgebungen
- Bauteilen

- Geraten und Anlagen

B Uberprifung von
Reinigungsprozessen

B Ersetzen von aufwandigen
Testverfahren, z. B. Von
Mikroskopmessungen

B Ermittlung von Ober-
flachendepositionsraten

B Uberprifung von
Werkstticken
nach erfolgter Reinigung

B Untersuchen von
Testmustern
nach Prozessdurchlauf

‘

Inspection Technologies

B Messung von
PartikelgréBe und -anzahl,
Messbereich

Das PartSens-Gerét ist ein tragbares Messsystem zur 5pm bis >1.000pm
Messung von Partikeln, Staub und sonstigen Verun-

reinigungen direkt auf der Oberfldche. Saubere

Oberflachen sind mit die wichtigste Voraussetzung

flr qualitativ hochwertige Produkte. Die einfache

Erkennung von Verschmutzungen in der Produktion

ist wesentlich fir eine effektive Fertigung.

Die einzigartige Technologie
und das mobile Design machen
die acp-Sensorsysteme zur
Ergebnisausgabe Messprotokoll Thermodruck Bildausgabe USB-Flash Speicher perfekten Losung flr
Unternehmen, die saubere
Oberflachen am Produkt und in

Partikelauswertung PartikelgréBe und Partikelanzahl

Ergebnisdarstellung Partikelverteilung Histogramm, Kumulativ und Distributiv

PartikelgroBenzuordnung | GroBenklassen nach ISO-Norm 16232 (VDA 19)

Rt <5s der Produktionsumgebung
Schnittstellen USB, RS232, Externer Videoausgang, Extension Port sicherstellen missen.
Bedienung Touch Screen Mend, Live Bild

Abmessungen B x L x H 390mm x 300mm x 120mm advanced
Schutzklasse IP IP 54 clean production u E P



acp - advanced clean
production GmbH
Roéntgenstrasse 30
D-73730 Esslingen
Germany

PartSens

Tel +49 (0) 711/68 70 39 - 0
Fax +49 (0) 711/68 70 39 - 10

Messkopfvarianten

mail@acp-micron.com m
WWWw.acp-micron.com
e )
W ——
Inspektions- Partikel- und Stauberkennung Leistungsmerkmale O
?Iera_te zur Durch die Verwendung der Streiflichttechnologie B Messung der Partikelgrée und
exiblen und d lassi duzierb d GroBenverteilun —
schnellen Analyse werden zuverlassig reproduzierbare un _ g
h hochgenaue Messergebnisse erzeugt, ohne die O
von Sauberkeit ) ; .
aufwendige Anwendung von Mikroskopen oder B Kompaktes Design
und Restschmutz = . .
auf Oberflichen indirekten Pr_obenahmemethoden, wie z. B. <_jas ) _ C
Absaugen mit Vakuum oder das Abspuilen mit B Zerstérungsfreie Messung
Alkoholldsungen mit anschlieBender
Filterauswertung. B Einzel- und Serienmessung s
PartikelgréBe und Partikelanzahl kénnen einfach B Direktes Messverfahren ‘ ’
ermittelt werden. Das Messergebnis wird
einschlieBlich des Live-Bildes sofort auf der B Reproduzierbare Messung q)
integrierten Anzeige dargestellt und kann zur
Archivierung oder flr spatere Vergleichs- B Tragbares Messgerat I—
messungen auf dem USB-Flash Speicher
abgespeichert und ausgedruckt werden. Das Live- B Netzunabhéangiger
Bild ermdglicht die Erkennung von Lage, Position Akkubetrieb (optional)
und Umriss der Partikel. C
B Speichern der Messprotokolle
Das System kann auf unterschiedlichsten und Partikelbilder auf USB-Flash o
Oberflachenmaterialien, wie z. B. Aluminium, Speicher
Stahl, Edelstahl, Silizium, Glas, Kunststoff usw. " —
eingesetzt werden. B Schnelle und zuverlassige 4—,
Anwendung U
PartSens kann durch variable Schwellwerte und
Parameter individuell auf die jeweilige B Genaue Lage, Position und
Messaufgabe eingestellt werden und ist sofort Umriss der Verschmutzung auf m
betriebsbereit. der Oberflache im Livebild
erkennbar Q_
PartSens
Der PartSens ist das vollstandig ausgestattete " Eng?rgiciegfrz::g (n
System fir die Anwendung im Produktionsbereich
zur direktgn Messung von Partikeln und Staub B Integrierter Protokolldrucker C
auf Oberflachen H

Externer Monitor

Detektionsgrenze 2um Detektionsgrenze 25um
Auflésung 8.5um Auflésung 25um
Messflache 7mm x 5mm Messfldche 20mm x 15mm
Auflageflache 31mm Auflageflache 120mm

Dimension @ x h

60mm x 75mm

Dimension @ x h

120mm x 310mm

Gewicht 3509 Gewicht 2000g

Beleuchtung A 617nm Beleuchtung A 617nm

Optisches System Kompakt Optisches System Telezentrisch advanced
Schutzklasse IP IP 54 Schutzklasse IP IP 54

clean production

cp



